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摘要(译)

本发明提供了一种自供电压力振动传感器。该自供电压力振动传感器包
括：第二摩擦层；形成于第二摩擦层背面的电极层；位于第二摩擦层的
正面上方，外侧边缘与第二摩擦层的外侧边缘密封结合的第一摩擦层，
其材料与第二摩擦层的材料位于摩擦电极序中的不同位置；支撑于第一
摩擦层和第二摩擦层之间的至少一支撑体，其将第一摩擦层朝向远离第
二摩擦层的方向顶出，使之形成保持预应力的鼓膜。本发明通过支撑椎
体将第一摩擦层向外侧支撑，形成保持着一定预应力的紧张鼓膜，其与
两摩擦层间的渐变空间，构成耳膜仿生结构，使传感器能够响应微弱的
压力振动，具有高的灵敏度以及宽的频率响应范围。
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